Latvijas Universitātes

atklāta konkursa

 “Elektronikas, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, 
komponenšu un instrumentu iegāde”
 (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2018/21) 

piedāvājumu atvēršanas atklātas sanāksmes (turpmāk – Sanāksme)

protokols 
Datums: 19.04.2018.

Laiks: no plkst.11:00 līdz plkst.11:30
Vieta (adrese): Latvijas Universitāte, 240.telpa, Raiņa bulvāris 19, Rīga.

Sanāksmē piedalās: Latvijas Universitātes Zinātniskās darbības nodrošinājuma iepirkumu komisijas (turpmāk – Komisija), kas izveidota saskaņā ar LU rektora 2017.gada 13.oktobra rīkojumu Nr.1/319 „Par Latvijas Universitātes iepirkumu komisiju sastāviem”, loceklis  Artūrs Kuziks (Juridiskā departamenta Iepirkumu nodaļas vadītājs) un Antra Krūtmane (Juridiskā departamenta Iepirkumu nodaļas juriste).
Sanāksmi vada: Komisijas loceklis A. Kuziks.
Sanāksmi protokolē: Komisijas locekle un Komisijas sekretāre A. Krūtmane.
Dienas kārtībā: Latvijas Universitātes atklāta konkursa “Elektronikas, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2018/21) (turpmāk – Iepirkums) pretendentu iesniegto piedāvājumu atvēršana.
Sanāksmes gaita:

1. Komisijas loceklis A. Kuziks atklāj Sanāksmi. 

1.1.Ziņo Komisijas loceklis A. Kuziks: līdz 2018.gada 19.aprīlim plkst.11:00, ņemot vērā pretendentu piedāvājumu reģistrācijas lapā norādīto informāciju (skatīt protokola pielikumā pretendentu piedāvājumu reģistrācijas lapu), ir saņemti un reģistrēti šādu pretendentu piedāvājumi (skatīt 1.tabulu):
1.tabula

	Nr.p.k.
	Pretendenti

(piedāvājumu iesniegšanas secībā)


	Piedāvājumu iesniegšanas datums un laiks

	1.
	SIA “YEInternational”


	17.04.2018. plkst.11:30

	2.
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Optek”


	17.04.2018. plkst.11:10

	3.
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SEMICOM”


	18.04.2018. plkst.16:25

	4.
	 Helsinki Valve & Fitting Oy

	19.04.2018. plkst.9:00


1.2. Komisijas loceklis A. Kuziks uzsāk pretendentu SIA “YEInternational”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Optek”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SEMICOM” un Helsinki Valve & Fitting Oy iesniegto piedāvājumu atvēršanu. 
1.2.1.Komisijas loceklis A. Kuziks pretendentu SIA “YEInternational”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Optek”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SEMICOM” un Helsinki Valve & Fitting Oy piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku un piedāvāto cenu (cena kopā EUR bez PVN par visu kopējo preču skaitu) (skatīt 2.tabulu): 
2.tabula
	Nr.p.k.
	Pretendenti

(piedāvājumu iesniegšanas secībā)
	Iepirkuma

priekšmeta daļa
	Finanšu piedāvājums

(cena kopā EUR bez PVN par visu kopējo preču skaitu)

	1.
	SIA “YEInternational”


	2.daļa

„Osciloskopa iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām”
	10 50,00

	2.
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Optek”


	10.daļa
„Datu nolasītāju un signālu elektronisko komponenšu iegāde  LU Fizikas institūta vajadzībām”
	36 000,00

	3.
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SEMICOM”


	1.daļa

„Tērauda cauruļu griezējinstrumentu iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām”
	997,66

	
	
	2.daļa
„Osciloskopa iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām”
	807,00

	
	
	3.daļa
„Elektromotora ar reduktoru iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām”
	390,30

	
	
	4.daļa
„Skābekļa sensora inertās gāzes skalošanas kontrolei iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām”
	7 880,00

	
	
	5.daļa
„Temperatūras regulatora iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām”
	3 540,00

	
	
	6.daļa
„Sildelementu iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām”
	8 796,00

	
	
	7.daļa
„Strāvas un sprieguma pārveidotāju iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām”
	559,20

	
	
	8.daļa
„Elektronikas komponenšu un izejmateriālu iegāde ERAF projekta “Metalurģiskā silīcija attīrīšana līdz solārai kvalitātei, izmantojot elektromagnētisko siltuma un masas pārneses kontroli” vajadzībām”
	11 922,28

	
	
	9.daļa
„Kabeļu, termocauruļu, savienotāju un elektronisko komponenšu iegāde  LU Fizikas institūta vajadzībām”
	12 863,30

	
	
	10.daļa
„Datu nolasītāju un signālu elektronisko komponenšu iegāde  LU Fizikas institūta vajadzībām”
	32 438,70

	4.
	 Helsinki Valve & Fitting Oy 
	1.daļa

„Tērauda cauruļu griezējinstrumentu iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām”
	945,80


1.3. Komisijas loceklis A. Kuziks slēdz Sanāksmi.

Citu jautājumu, iebildumu un papildinājumu nav.

Komisijas loceklis:
  __________________/Artūrs Kuziks/

Komisijas sekretāre:       __________________/Antra Krūtmane/
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